
Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год
по направлению  подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

профиль: Общее и дополнительное образование в предметной области "Технология'' iНфу

- теоретическое обучение Э - экзаменационная сессия К - каникулы У - учебная практика
производственная практика Д  - защита выпускной квалификационной работы Г - подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

рассредоточенная учебная практика I" - рассредоточенная производственная практика
- выходные и нерабочие праздничные дни - день отсутствует

Заведующий отделением 

Начальник учебного отдела

Ахметов Л.Г. 

Сёмина Л.М.
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